
レーザ回折式粒度分布測定装置
機器講習会

学内・学外対象（無料）
2019年度 機器講習会

主催：農学部、研究基盤センター

乾式・湿式いずれも対応するレーザ回折式粒度分布測定装置が農学部に導
入され、共用機器として登録されましたので、機器講習会を開催します。
ご利用予定の方は、是非ご参加ください。

問い合わせ先
研究基盤センター事務室（理系複合棟307室） 泉水 仁
TEL：895-8967 E-mail：irc@lab.u-ryukyu.ac.jp

10月31日(木) 11月1日(金) 内容 場所

16:00～18:00 10:00～12:00
坐学(原理、用途、有用性など
実機についての詳細説明）
その他、粒子計測について) ※1

農学部本館201室

18:00～18:30 13:00～14:00 実測デモ※2 農学部本館256室

日時、内容等：

講師：楯川 徹也 氏、笹倉 大督 氏 マルバーン・パナリティカル事業部(スペクトリス株式会社)

マスターサイザー3000（マルバーン・パナリティカル）

申込方法

右側のQRコード又は下記ホームページから申し込んでください。
http://irc1.lab.u-ryukyu.ac.jp/?page_id=92

申込締切は10/29（火）（人数超過の場合は、期日前に受付終了します）

※1 講義形式ですが、ソフトウェア・動画等も活用し、操作の流れも説明があります。
※2 事前予約制・先着順です。受付終了後にデモを希望される場合は、別日に設定します

ので申し出てください。


